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Ñèñòåìó ìàññèâíûõ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö íà êîìïåíñèðóþùåì îäíî-
ðîäíîì ôîíå íàçûâàþò îäíîêîìïîíåíòíîé ïëàçìîé (ÎÊÏ). Åñëè ýòà
ñèñòåìà îãðàíè÷åíà ñôåðîé, òî îáðàçóåòñÿ îãðàíè÷åííàÿ îäíîêîìïî-
íåíòíàÿ ïëàçìà èëè êóëîíîâñêèé êëàñòåð, ñîñòîÿíèå êîòîðîé îïðåäå-
ëÿåòñÿ íå òîëüêî êóëîíîâñêèì ïàðàìåòðîì íåèäåàëüíîñòè Γ, íî è ÷èñ-
ëîì ÷àñòèö N . Êóëîíîâñêèå êëàñòåðû íàèáîëåå øèðîêî èçó÷åíû êàê
òåîðåòè÷åñêè, òàê è ýêñïåðèìåíòàëüíî â òàêèõ îáëàñòÿõ, êàê ïûëå-
âàÿ ïëàçìà, óäåðæàíèå õîëîäíûõ èîíîâ è äð. Óñòàíîâëåíî, ÷òî òàêàÿ
ñèñòåìà èìååò ñóùåñòâåííî áîëåå ñëîæíóþ ñòðóêòóðó, ÷åì íåîãðàíè-
÷åííàÿ ÎÊÏ, à èìåííî, ïðè Γ � 1, êóëîíîâñêèé êëàñòåð ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ñèñòåìó âëîæåííûõ äðóã â äðóãà ñôåðè÷åñêèõ îáîëî÷åê
ñ ÷àñòèöåé â öåíòðå êëàñòåðà èëè áåç íåå, â çàâèñèìîñòè îò N . Â
ðàáîòå [1] áûëî ïðîäåìîíñòðèðîâàíî, ÷òî îöåíêà Γ íà îñíîâå ÿ÷åå÷-
íîé ìîäåëè Âèãíåðà�Çåéòöà î÷åíü õîðîøî ñîãëàñóåòñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè
ìîëåêóëÿðíî-äèíàìè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ñèñòåìû, ÷òî óêàçûâàåò
íà õîðîøóþ ïðèìåíèìîñòü ýòîé ìîäåëè. Â äàííîé ðàáîòå îöåíåíî äàâ-
ëåíèå â êóëîíîâñêîì êëàñòåðå ïðè âûñîêèõ Γ, êîãäà ÿ÷åå÷íàÿ ìîäåëü
íàèáîëåå õîðîøî ïðèìåíèìà. Ïîñêîëüêó â ÎÊÏ äàâëåíèå êîìïåíñè-
ðóþùåãî ôîíà íå îïðåäåëåíî, ìîæíî îöåíèòü âêëàä òîëüêî òî÷å÷íûõ
çàðÿäîâ. ß÷åå÷íàÿ ìîäåëü ñâîäèò çàäà÷ó ìíîãèõ òåë ê îäíî÷àñòè÷-
íîé, ÷òî ïîçâîëÿåò îöåíèòü âèðèàë è ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî äàâëå-
íèå ðàâíî íóëþ. Ïðåäëîæåíî îáîáùåíèå ÿ÷åå÷íîé ìîäåëè, ó÷èòûâàþ-
ùåå êîððåëÿöèþ ïîëîæåíèé ñîñåäíèõ ÷àñòèö, ïðèâîäÿùóþ ê êîëåáà-
íèÿì öåíòðà ÿ÷åéêè. Ìàëûì ïàðàìåòðîì ïðè ýòîì ÿâëÿåòñÿ îòíîøå-
íèå ñòàíäàðòíûõ îòêëîíåíèé êîëåáàíèé öåíòðà ÿ÷åéêè è ÷àñòèöû â
ÿ÷åéêå, èëè êîýôôèöèåíò ìåæ÷àñòè÷íîé êîððåëÿöèè κ. Ïîêàçàíî, ÷òî
â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè êîýôôèöèåíò ñæèìàåìîñòè òî÷å÷íûõ çàðÿäîâ
ðàâåí κ2. Òàêèì îáðàçîì, äàâëåíèå â ñèëüíîíåèäåàëüíîì êóëîíîâñêîì
êëàñòåðå ïîëîæèòåëüíî è ìàëî.
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